
マシンタイム予約

実験の進捗に合わせて必要な撮影日数が異な
るため、マシンタイム配分はメールベースで
行っています。2ヶ月に1回程度、マシンタイ
ム希望日の打診メールを送り、第一から第三
候補までを挙げていただき、日程調整をした
上で配分しています。
配分は各グループあたり1-2ヶ月に1枠で、透
明性を高める目的で全ての予定をweb上のカ
レンダーで公開しています。

施設利用申請書
フォーマットをHPからダウンロードの上
マシンタイムの10日前までにKEK事務へ
提出(PDF形式)

施設利用許可書
発行

電子媒体にてユーザーへ送付
マシンタイム当日

　9:30 集合 
　午前 グリッド凍結（6枚以内） 
　午後 スクリーニング測定（1枚あたり約1時間）
　夕方 終了 
　18:00頃 overnight / over weekendの測定開始
　
　実験終了後
　利用時間報告書に必要事項を記入（PDFデータ）提出（メール）

単粒子解析
（ユーザー自身 and/or KEK スタッフ）

KEKクライオ電顕の利用は、アカデミアユーザーはBINDS経由で、企業ユーザーは共同研究契約・学術指
導契約などの枠組みで可能です。
アカデミアユーザーの初回利用までの流れは「事前打ち合わせ→BINDS課題申請→支援開始→マシンタイ
ム配分→マシンタイム当日」が一般的です。実験の進捗に合わせて必要となる撮影日数が異なるため、マ
シンタイム配分はメールベースで行っています。
2ヶ月に1回程度、KEKからユーザー宛にマシンタイム希望日の打診メールを送り、第一から第三候補まで
を挙げていただき、日程調整をした上でマシンタイムを配分しています。配分は各グループあたり1-2ヶ月
に1枠で、透明性を高める目的で全ての予定をKEKクライオ電顕のweb siteで公開しています。

利用にあたり

1日に使う消耗品（グリッド6セット、液体窒
素など）が高額であるため、ユーザーには施
設利用料をご負担いただいております。 
金額に関しては別紙(Usage Fees)をご覧くだ
さい。

ユーザー KEKスタッフ KEK事務
事前打ち合わせ

BINDS課題申請

支援開始

マシンタイム希望日の確認

マシンタイム翌日以降
HDDにデータをコピーし

ユーザーへ郵送

請求書
発行

電子媒体にてユーザーへ送付

※なお、KEKでマップを得た後、さらに高分解能のマップを得たい場
合は、クライオ電顕ネットワークの枠組みを通して300kVクライオ電
顕を有する他施設への受け渡しを行っています。

KEKクライオ電顕利用の流れ
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報告書
利用時間報告書を

KEKスタッフに提出する

利用報告書を確認後に
KEK事務へ提出



Machine Time Booking

Since the number of imaging days
required varies depending on the
progress of each experiment, machine
time is allocated via email.
Approximately every two months, we
send an email requesting your
preferred dates. You will be asked to
provide three date options (1st to 3rd
choice), and we will schedule
accordingly.
Each group is generally allocated one
time slot every 1–2 months. To ensure
transparency, all reservations are
published on a shared online
calendar.

Facility Usage Application
Form / 施設利用申請書

Submit application form in PDF
format to KEK administration 10
days before machine time.

Facility Usage Permit
 / 施設利用許可書

Sent to user in electronic format

Machine Time Day / 当日のマシンタイム
9:30 - Meeting 
Morning - Grid freezing (up to 6 grids) 
Afternoon - Screening measurement (approx. 1 hour per grid) 
Around 18:00 - Start of overnight/over weekend measurement
 
After of experiment
Please fill out and submit the Usage Report Form (PDF) via
email.

Single Particle Analysis
(User and/or KEK Staff)

KEK Cryo-EM is available to academic users via BINDS, and to corporate users through joint research or
consulting agreements.
For academic users, the typical flow is:
Preliminary meeting → BINDS application → Support starts → Machine time allocation → Experiment
day
As required imaging days vary by project, machine time is coordinated via email. About every two
months, users are asked to submit three preferred dates, and the schedule is adjusted accordingly.
Each group is usually assigned one slot every 1–2 months. All reservations are published on the KEK
Cryo-EM website for transparency.

Regarding Usage

Users are kindly requested to cover
facility usage fees due to the high cost
of daily consumables. These include 
items such as grid sets and liquid
¥nitrogen. Please refer to the
attached document for a detailed 
breakdown of the costs.

User KEK Staff KEK Administration
Preliminary Meeting

BINDS Project Application

Support Start

Machine Time Reservation / マシンタイム予約
Correspondence via E-mail

After Machine Time
Copy data to HDD and mail

Invoice / 請求書
Sent to user in an electronic

format

※Note: If you obtain an initial map at KEK and wish to pursue higher-
resolution mapping, we offer coordination through the Cryo-EM
Network. This allows you to transfer your sample to another facility
equipped with a 300 kV cryo-electron microscope.

Flow of Using KEK Cryo-EM
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Usage Report / 報告書
Submit the usage time report to

the KEK staff.
Check the usage report
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　Talos Arctica

　Titan Krios

Cryo-EM Usage Fees

Corporate
Equipment  Use :  ¥15 ,000/hour  (Usage  uni t :  24  hours/day)
Measurement  and  Analys is  Ass is tance/Guidance:  ¥30 ,000/hour  (Usage
uni t :  8  hours/day)
（装置利用：15,000円/時間（利用単位は24時間/日）
測定解析補助：30,000円/時間（利用単位は8時間/日））

Academic
Equipment  Use :  ¥3 ,000/hour*  (Usage  uni t :  9  or  24  hours/day)
Measurement  and  Analys is  Ass is tance/Guidance:  Free  of  charge
（装置利用：3,000円/時間＊（利用単位は9時間/日または24時間/日）
測定解析補助：無料）

*The  amount  i s  equiva lent  to  the  actual  cost  o f  consumables  (gr ids ,  C-c l ip ,  C-c l ip  r ings ,
f i l ter  paper ,  l iqu id  n i t rogen,  HDD,  etc . ) .  We  s incere ly  apprec iate  the  cooperat ion  of  our
users .
*消耗品実費相当の金額となっています（グリッド・C-cl ip・C-c l ipリング・ろ紙・液体窒素・HDDな
ど）。ユーザーの皆様のご協力に心より感謝申し上げます。

Corporate
Equipment  Use :  ¥10 ,000/hour  (Usage  uni t :  24  hours/day)
Measurement  and  Analys is  Ass is tance/Guidance:  ¥30 ,000/hour  (Usage
uni t :  8  hours/day)
（装置利用：10,000円/時間（利用単位は24時間/日）
測定解析補助：30,000円/時間（利用単位は8時間/日））

Academic
Equipment  Use :  ¥2 ,000/hour*  (Usage  uni t :  9  or  24  hours/day)
Measurement  and  Analys is  Ass is tance/Guidance:  Free
（装置利用：2,000円/時間＊（利用単位は9時間/日または24時間/日）
測定解析補助：無料）

Init ia l  Analys is  (opt ional )：125,000  yen  x  number  o f  days
初期解析 ：125,000円 x  日数 
Deta i led  Analys is  (opt ional )：250,000  yen  x  number  o f  days
詳細解析 ：250,000円 x  日数

　Optional


